采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表
	[bookmark: _Toc12010788][bookmark: _Toc532807472][bookmark: _Toc30409514][bookmark: _Toc257021215][bookmark: _Toc509153917][bookmark: _Toc12010815]序号
	货物名称
	数量
	交货期
	备注

	包1
	离子源绝缘陶瓷件
	1套
	合同签订后2个月
	1套主绝缘陶瓷桶

	
	
	
	
	PG、GG和SG三种支撑座各6套

	
	
	
	
	10套陶瓷绝缘水套

	包2
	离子源绝缘陶瓷件
	1套
	合同签订后2个月
	1套主绝缘陶瓷桶

	
	
	
	
	PG、GG和SG三种支撑座各6套

	
	
	
	
	115套灯丝座


[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK39]注：包1和包2招标内容包括：主绝缘陶瓷桶，一套，外径约950mm，内径800mm，长度900mm，电极支撑座分三种，每种6套，采用低磁导率（磁导率μ≤ 1.2）金属和氧化铝陶瓷焊接，其中氧化铝陶瓷弯曲强度大于300MPa和介电强度大于15kV/mm。其中SG支撑座，尺寸高度约60mm，陶瓷直径约40mm，单个SG陶瓷绝缘组件水平放置一端固定一端需能承重大于60kg，真空度10-3/Pa环境下，耐压大于10kV。GG支撑座，尺寸高度约240mm，陶瓷直径约30mm，单个GG陶瓷绝缘组件水平放置一端固定一端需能承重大于100kg，真空度10-3/Pa环境下，带均压环耐压大于130kV。PG支撑座，尺寸高度约50mm，陶瓷直径约40mm，单个PG陶瓷绝缘组件水平放置一端固定一端需能承重大于120kg，真空度10-3/Pa环境下，耐压大于1kV。此外包1包含10套陶瓷绝缘水套，采用304和氧化铝陶瓷焊接，氧化铝陶瓷弯曲强度大于300MPa和介电强度大于15kV/mm。8套尺寸高度约400mm，陶瓷直径约85mm，内径70mm，2套尺寸高度约300mm，陶瓷直径约85mm，内径70mm。包2包含115套灯丝座，采用紫铜、可伐、氧化铝陶瓷材料焊接成型，长度约100mm，直径约10mm。
由于项目复杂性需要现场探勘，联系人：费宇恒，手机：19965019645，投标方投标时，需要给出初步的设计方案和加工制造方案，投标方中标后需要给出完整的三维模型（CATIA绘制）和加工CAD图纸。
2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
兆瓦级强流离子源是中性束注入器的关键部件，而强流离子源的优质研制成功将极大的促进中性注入器的发展。强流离子源主要包括等离子体发生器和加速器系统，其中离子源绝缘陶瓷件作为电位隔离部件是离子源重要部件，现就该零部件进行招标。
[image: 76560c1c1da845d4df83b0ce40cbf100]
[bookmark: OLE_LINK24]图1离子源结构概念示意图
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图2离子源加速器概念示意图
2.2、 工作条件
离子源绝缘陶瓷件工作在真空度大于5.0×10-3 Pa的真空环境中，长期工作在温度150摄氏度以上。
2.3、 技术性能指标要求
表1技术要求
	序号
	参数名称
	参数值
	备注

	1
	材质
	氧化铝陶瓷
	提供材质证明

	2
	整体尺寸误差
	关键尺寸误差在±0.025mm以内,安装面平面度0.025mm，安装面平行度优于0.03mm，密封面粗糙度Ra 0.4
	

	3
	镀釉
	高温釉
	

	4
	漏率
	<5.0×10-10 Pa·m3/s
	

	5
	弯曲强度
	[bookmark: OLE_LINK15]大于300MPa
	

	6
	介电强度
	大于15kV/mm
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